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1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является подготовка специалистов, обладающих 

научно-практическими знаниями в области физико-химии процессов, лежащих в основе 

методов получения элементов и структур с характеристическими размерами менее 100 нм. 

Задачей дисциплины является ознакомление студентов с методами формирования 

поверхностных наноразмерных структур; технологией компактных некристаллических и 

нанокристаллических материалов; технология углеродных материалов. 

2.  Место дисциплины в структуре ОП  

  Изучению дисциплины предшествует формирование компетенций бакалавриата.  

Формируемые в процессе изучения дисциплины компетенции в дальнейшем 

углубляются выполнением индивидуальных заданий НИР и практики и служат основой 

для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  основные процессы, протекающие в наногетерогенных химико-

технологических системах; взаимосвязь условий получения наноразмерных объектов с их 

механическими, физико-химическими и электрофизическими свойствами; методы 

формирования поверхностных наноразмерных структур; технологии компактных 

некристаллических и нанокристаллических материалов; технологии углеродных 

материалов. 

Уметь: прогнозировать основные свойства наногетерогенных систем в 

зависимости от технологических особенностей их получения; разрабатывать и 

планировать технологические процессы осаждения и травления материалов; моделировать 

технологические процессы формирования наноразмерных структур и материалов на их 

основе; обоснованно выбирать методы контроля состава и структуры наноразмерных 

структур и материалов на их основе; 

Приобрести опыт решения организационных  и технико-экономических вопросов, 

связанных с выполнением исследовательских и производственных работ; использования 

практических методов расчета параметров и характеристик наноразмерных объектов и 

материалов; проведения процессов формирования наноразмерных объектов и материалов; 

интерпретации результатов анализа свойств наноразмерных объектов и материалов. 

3.  Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина включает в себя следующие разделы: «Формирование 

поверхностных наноразмерных структур», «Технология компактных некристаллических и 

нанокристаллических материалов», «Технология углеродных материалов» 
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